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O trabalho apresenta um estudo do processo de fabricacdo de microestruturas tipo MEMS (Micro-Electro-
Mechanical System), especificamente uma estrutura chamada “comb-drive” utilizada na construcdo de micro-
acelerémetros e filtros micro-mecénicos. O objetivo do estudo inclui a compreensdo do funcionamento estrutural,
identificacdo das potencialidades, limitagcdes do processo de fabricacdo, obtencdo das propriedades mecénicas do
material e caracterizagdo do comportamento mecéanico dos micro-mecanismos. Um ponto importante é o estudo do
processo disponivel para fabricacdo de tais dispositivos, o processo MUMPs® da MCNC (EUA). O projeto proposto
pretende formar as bases para compreensdo desta nova area tecnoldgica e aplicabilidade de tais
componentes.(Fapergs)
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